MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA €ELSO SUCKOW DA FONSECA
CONSELHO DIRETOR

RESOLUCAO N° 06, DE 06 DE MARCO DE 2020

Cria a Comissdo para estudo das normas de
acesso as instalacdes do Cefet/RJ.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE
EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA, no uso de suas
atribui¢des, e em obediéncia a deliberagdo do Conselho Diretor, em sua 1* Sessdo Ordindria.
realizada em 06 de marg¢o de 2020,

RESOLYVE:

Art. 1° — Criar a Comissio para estudo das normas de acesso as instalagdes do
Cefet/RJ, composta pelos seguintes membros:

Alvaro Luis Martins de Almeida Nogueira (Presidente)
Francisco de Assis Bandeira Alves
Daniel Guilherme Gomes Sasaki

Paragrafo unico: Esta Comissdo serd dissolvida apos decisdo do Conselho Diretor.

Art. 2° — Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua assinatura.
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MARCELO DE SOUSA NOGUEIRA



